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Dispositivo disefiado para captar un estimulo de
su entorno y traducir esa informacion que recibe.

CAPACITANCIA

Dispositivo que se utiliza para almacenar energia
en un campo eléctrico interno.
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- C: capacitancia : (1

- Q: carga almacenada
- V: diferencia de potencial entre cargas



SENSOR CAPACITIVO DE HUMEDAD

El sensor capacitivo de humedad de suelo es
un dispositivo electronico que mide la
cantidad de agua liquida retenida en la tierra
o en un sustrato, utilizando el suelo mismo
como el material dielectrico de un
condensador.

°'Water vapor',
Un higrometro capacitivo es un pequeno u /
condensador compuesto por un material dieléctrico =
higroscopico situado entre un par de electrodos. La k-
mayoria de los sensores capacitivos utilizan plastico
o polimero como material dieléctrico, con una
constante dieléctrica tipica que oscila entre 2 y 15.
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HIGROMETRO CAPACITIVO
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-Amplio range de medicion de temperatura
-Recuperacion totalde la condensacion
-Resistente a produétos quimicos

L1l DESVENTAJAS

=La distancia entre el sensory el circuito electronico no
puede:ser muy grande
-E| sensor no mide directamente la humedad relativa



SENSOR DE HUMEDAD DE SUELO CAPACITIVO

7
)

ad a la corrosion
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-Insensibilidad a la’salinidad ) =
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-Mayor estabilidad a largo plazo
-Bajo censumo energético
| DESVENTAJAS

-Riesgo de filtracion de agua en la electronica
-Requiere calibracion especifica



SENSORES CAPACITIVOS DE PRESION

Dispositivo que mide la presion
en gases, liquidos y solidos. Al
detectar la cantidad de presion,
estos sensores convierten los
datos en una senal eléctrica
que se puede leer e interpretar
facilmente.

SENSOR DE PRESION CAPACITIVO

(CORTE TRANSVERSAL)

o PLACA ELECTRONICA = o DIAFRAGMA CON PLACAS PARALELAS

(PROCESAMIENTO) El ciafragema (placa mdvl) v deforma
P nacian de .,'1 con & prewdn aphcada modhcands

capacit ¥ A cormemre de / el espacio entre |as placas paralsias
intoemacon fiuca (presicn) » !

(laca iy, b o Caming o Capacilancia
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Gontra una senal de alta Trecuencha que
S uthza como referencia para medir o5

cambion de capecilancia

Cuango se 2pica presion sobre of dalragma, e5e ¢ dedonma y camitaa & dstancia eotre 135 placas
Ese cambio d¢ Capachanca ¢ detectado por & Secronica, que b comverne en una seftal elictnca proporcional a la preson



Los senso \
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ZOOM: DIAFRAGMA Y

PLACAS PARALELAS
(CORTE TRANSVERSAL)

PRESION DIAFRAGMA
(PLACA MOVIL)

Membrana delgada que

se deforma con la presion
aplicada

Su movimiento cambia

13 distancia entre 1as placas.

ESPACIO ENTRE PLACAS (d)
La distanca variable entre
el daafragma y la placa fja

Este cambeo de distancia
modifica ka capacitancia

PLACA FLJA

Electrodo fijo que, junto con

¢l giafragma, forma ¢l capacitor,
Perrmanece estitico.

El diafragma (placa méwil) y la placa fila forman un capacitor,
Y J

Cuando se aplica presidn, ef diafragma se deforma y cambia 1a distancia (d) entre las placas,
10 que provoca una variacion en la capacitancia




Al recibir presmn el dlafragma se
acercaala placa fija, reduciendola
distancia (d). Como la capacitanciaes | =1
- inversamente pljoporaonal a esa
distancia. Amaydr presion, la distancia
es menory por lo tanto, la capacitancia
| “" auménta.




ZOOM: PLACA ELECTRONICA (PROCESAMIENTO) Y OSCILADOR

(CORTE TRANSVERSAL)

Una vez que el sensor ha
convertido esa frecuencia
variable en un valor de

PLACA QUE CAMBIA LAS SENALES presi(')n procesado |0

(PROCESAMIENTO) p . -

Detecta los cambios de capacitancia enVIa a traves de un

producidos por la deformacion del

z‘*'“*""‘ A, protocolo de

S Wi e comunicacion o una senal

estandar hacia el mundo

= exterior

Genera una sefal de alta frecuencia
constante que se utiliza como referencia
para medir con precision los cambics
de Capatitancia
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